FIG. 1A 




116 



103 

I 



120 

105 ^ 
/ 110 -~ 



121 



109 



110 



117 



109 



1 T 



102 



"T 

107 



— 108 



FIG. 5A 



101 



114 



109 
110 



.119 



FIG. 5B 



105 



105 ^ 


// 


117-1 1 


117-3 117-4/ 


) 121 


116 


106 

\-120 


1 

10 


8 


109-1 


( 109-3 1 




!( 109-6 111 




■^110 



109-2 109-4 109-5 



FIG. 6 



FIG. 7 




fSB 
UOB 

U OA 



3M15 




124 



FIG.8A 



1^124 



127 



123 



K ^. ^ K ^. ^ i^ lyifl/. 



\i > > vy //^ y y_ < ^ZZ; 




FIG.8B 



Zj-124 




207 
204 



203 



1 
202 



FIG. 12 



207 

201 



304 




7 

305 



FIG. 13 



202 




FIG. 14 




FIG. 15 




FIG. 16 




FIG. 17 



309 



308 



FIG. 18 



z 





FIG. 19 





FIG.21A 




FIG. 22A 





FIG.23A 




FIG.25A 



Polyimide f i Im/Au 



Mono-crystal silicon 
thin film 



FIG. 25B 




